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REIVINDICACIONES

Habiendo descrito suficientemente nuestra invención, consideramos como una novedad y por

10 tanto reclamamos como de nuestra exclusiva propiedad, 10 contenido en las siguientes

c]áusulas:

5 1. Un dispositivo óptico que consiste en una fuente luminosa puntual (l) que incide en

una lente (2) colocada a distancia focal, y que ilumina a una mascarilla circular de

fase binaria (3), cuya luz incide sobre una segunda lente (4), colocada a distancia

focal, que genera un patrón de irradiancia sobre el eje óptico. La mascarilla circular

de fase binaria (3) se caracteriza porque: sus elementos se obtienen a partir de una

… 10 matriz de Hadamard en la que a los valores de H se le asocia un valor en

_ transmitancia de 1, mientras que a los valores de -1 se les asocia una transmitancia de

n, los elementos así codificados se mapean en forma polar.

2. Un dispositivo óptico de acuerdo a la reivindicación 1 en donde la mascarilla circular

de fase binaria (3) extiende la distribución axial de la irradiancia del sistema óptico.

15 3. Un dispositivo óptico de acuerdo a la reivindicación 1 en donde la mascarilla circular

de fase binaria (3) incrementa la profundidad de campo del sistema óptico.
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